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POZVANKA
na workshop Ceského optického klastru

Fotonika a strategické spoluprace

kdy: stfeda 27.11.2024 od 15:00 — 17:30
Ctvrtek 28.11.2024 od 9:30 — 12:30
kde: Ustav pFistrojové techniky AV CR, v.v.i.

Kralovopolska 147, 612 64 Brno
Cilem workshopu je predstavit narodni strategie v oblasti polovodicli a kvantovych technologii, s
ddrazem na klicovou roli fotoniky. Predstavime vybrané moznosti vyzkumu, vyvoje a vyroby firem a
instituci zapojenych v Ceském optickém klastru. Zaméfime se také na nové prileZitosti ke spolupraci,

véetné podpory technického vzdélavani.

Ucast je pro zaregistrované osoby BEZPLATNA.

PROGRAM

Stfeda 27.11
15:00 — 15:15 Registrace

15:15 — 15:30 Cesky opticky klastr a strategické spoluprace
Mgr. Petr Prikryl, Cesky opticky klastr

15:30 — 15:50 Predstaveni Narodni polovodicové strategie a prilezitosti pro fotoniku
prof. Ing. Josef Lazar, Dr., Czech National Semiconductor Cluster

15:50 — 16:10 Predstaveni pfipravované Narodni kvantové strategie
Mgr. Petr Kavalit, Ph.D., MBA, Zapadoceska univerzita v Plzni - NTC

16:10 — 16:30 Kvantové technologie v Ustavu pfistrojové techniky AV CR
Ing. Ondrej Cip, Ph.D., Ustav pfistrojové techniky AV CR, v.v.i.

16:30 — 16:40 Podpis memoranda o spolupraci mezi Ceskym optickym klastrem a Czech National
Semiconductor Cluster

16:40 — 17:00 Coffee break
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17:00 — 17:20 Podpora technického vzdélavani a klastrova spoluprace
Ing. Libor Dobes, Moravskoslezsky automobilovy klastr (Autoklastr)
Mgr. Petr Prikryl, Cesky opticky klastr

17:20 — 17:30 Podpis memoranda o spolupraci mezi Ceskym optickym klastrem a Autoklastrem

18:00 — 21:30 Networking, raut a spolecensky vecer

Ctvrtek 28.11

9:30—9:45 Lightigo a spoluprace se ¢leny Ceského optického klastru
Ing. Marek Rozehnal, Lightigo s.r.o.

9:45 - 10:00 Dvoufotonova litografie: Novy standard v oblasti precizniho 3D tisku
Ing. Milan Matéjka, Ph.D., IQS nano s.r.o.

10:00 — 10:15 Aktivity oddéleni Elektronové mikroskopie na Ustavu pfistrojové techniky
Mgr. Kamila Hrubanova, Ph.D., Ustav pfistrojové techniky AV CR, v.v.i.

10:15 — 10:30 Skupina Laserovych technologii na Ustavu pfistrojové techniky:
optika ve vyzkumu i pro praxi
doc. RNDr. Libor Mrfia, Ph.D., Ustav piistrojové techniky AV CR, v.v.i.

10:45 — 12:00 Prohlidka vybranych laboratofi na UPT

12:00 - 12:30 obéd

V pfipadé zajmu o Ucast prosime o registraci nejpozdéji do 22. 11. 2024 pres registracni formular:
https://forms.office.com/e/jAghs6BUDP

TésSime se na Vasi ucast.

Za vykonnou radu Ceského optického klastru,

Ing. Silvie Skyvova

PFedsedkyné vykonné rady Ceského optického klastru
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